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摘要(译)

本发明公开了一种OLED显示器件及其制备方法和OLED显示器件，所述
器件包括：衬底层、阳极层、空穴注入层、空穴传输层、发光材料层、
电子传输层、电子注入层、阴极层和封装层，所述空穴注入层、空穴传
输层、电子传输层和电子注入层中均掺杂有吸水有机物和吸氧有机物。
本发明吸水有机物会优先和水汽反应，消耗掉装置内的水汽。而其中的
吸氧有机物由于其还原性强，容易被氧化，会优先和氧气反应，消耗侵
入的微量氧气，从而使得环境中侵入的微量水氧不会进入到发光材料
层，避免了在发光区域产生黑点等不良，提高了显示质量和显示寿命。
同时，也保护了其他有机功能层，有效避免了水氧的侵蚀，从而有效提
高了OLED显示器件的寿命。
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